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摘要(译)

一种用于转移微型设备的方法，包括在第一衬底上方的第一层上提供设
备结构，以及将电磁设备直接定位在设备结构上方。 该方法还包括激活
电磁设备中的电磁体，以产生磁通并将电磁通量限制在电磁设备的磁性
结构中，并将该设备结构磁耦合至该磁结构的邻近该设备结构的表面。 
该方法还包括从第一基板上提起和移除器件结构，以及将该器件结构放
置在第二基板上方的第二层上，其中第二基板与第一基板分离。 该方法
还包括从电磁体释放器件结构，使得器件结构与电磁体解耦。
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